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Optik und Photonik - Laser und Laseranlagen - Priifverfahren fiir die spektralen
KenngroBen von Lasern (ISO 13695:2024); Deutsche Fassung EN ISO 13695:2024

Inhalt Seite
D00 Ta00 0 TR 4 LT 0] a0 o . 7
0 ) 8
00 1T 13 U D, 10
1 ANWendungShereiCh. ... ————————————————— 11
2 JAVEO) o 4 b U T e ) 11
3 3T o4 o i 11
4 SYIMDOIE .S 18
5 T 14 11110 g 2219 ] L, 19
6 Messung der Wellenlinge und der Bandbreite ... 19
6.1 AlLGEIMEINES ...ucurucrisiisisrsssess s e e R R SRR AR A SRS RS RE R RE R R SRR AR RERE SRR R SRR AR AR R SRR RS 19
6.1.1  VOIbDereitUNGem ... A A SRR RS R AR RS 19
6.1.2  UDIICHE LASEITYPEI ..cuuerurcueesesssesesssesssessesssessssssssssessssssssssessssssessssssssssssssssssssss st ssessssssssssssse st sssssssssesssesssasens 19
6.2 ATTEN AT MESSUINZEI c.cueiuesuisssiassissssssssssssssssssssssssss st seassasssassssssssssssesssesssesesE A S AR AR SRR AR SRR RS ERERE SRR R AR AR RRR R RS R RS RR R RS 20
6.2.1  AlIZEIMEINES ...t SRR RS 20
6.2.2 Messungen mit geringer GeNAUIZKEIt......ccvvcrnmmsesmmmmsmsmsmsssssssssssssss s 20
6.2.3 Messungen mit mittlerer GenauigKeit ... ——————————————— 20
6.2.4 Messungen mit hoher GenauigKeit ... ——————————— 21
6.3 Auswahl der AUSTUSTUNG ... RS 21
6.4 MeSSUNGEN IN LUFE .cvciniiiinsmsesssmssssssssmssssssssssssssnsssssssss s s ssssssssssssssssssssssssssassssssassssssssssassssssssassssssassssssanasss 22
6.5 Messungen mit geringer AUflOSUNG ... aans 23
6.5.1 Kurzbeschreibung...... s ——————— 23
6.5.2 Durchfilhrung der MESSUINE ......ccummssrsmsmssssmsmssssmsssmsssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssnsssssssnses 23
LT T N s T 1 ] 24
6.6 Messung mit hoherer AUflOSUNG........couunim s ————————— 25
L T V1 =3 T 0 0 LT, 25
LT VA1) ) 411 [ . 25
6.6.3 Messung mit GitterSPEKIIOMELEr ... s s s 25
6.6.4 Messung mit Interferometer....... i ———————————_————— 25
6.6.5 Messung mit photoelektrischen Mischverfahren ........c—————————— 27
6.6.6 Analyse mit mittlerer Genauigkeit Uy/A = U,/vim Bereich 10-5 bis 10 ......cccccevrnsmsssssssssenans 28
6.6.7 Analyse mit hoher Genauigkeit Uy/A= Uy/ V< 105 .ssnssmsssssssssssssssssssssssassssssssas 28
7 Messung der Wellenldngenstabilitat ... 28
7.1 Abhiingigkeit der Wellenliinge von den Betriebsbedingungen..........ccuummnssns 28
7.2 Wellenlingenstabilitit eines EINMOAeNn-Lasers.......cmmssssssssssssssssssssssssssssssssss 29
8 50 o100 =3 g (ol 1 L 29
Anhang A (informativ) Brechzahl der Luft ... 32
A1l Bestimmung des Teildrucks von Wasserdampf ... 32
A.2 Berechnung der Brechzahl iiber einen breiten Bereich von Wellenldngen und
atmospharischen Bedingungen mit hoher GenauigKeit ... 32
A3 Alternative NormalbedingUNgen.........ccimms s 32

Anhang B (informativ) Kriterien zur Auswahl eines Gittermonochromators und seiner

Zubehorteile — Kalibrierung ... 34



B.1 LU0 0723 i 1) ol 34

B.1.1  AlIGEIMEINES. .. RS R AR R R R AR RS R R 34
B.1.2 Theoretisches AufloSUNGSVEIMOZEN....cccvuirrmrmsmrsmsmsmsmssssmsmsmsssssssssssssssssss s s ssss s seseans 34
B.1.3 Praktisches AuflOSUNZSVEITNOZEN ...cicicsmsmssismsmssssmsmsmssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssnsnsns 34
B.1.4 Holographischer GittermonoChIrOMAtor ... —————————— 35
B.1.5 Blaze-GittermonOChIOMAtOL ......cocviiismiiismsminssss s e R e 35
B.2 Auswahl des MONOChIOMALOL'S ..o s 36
B.3 Kalibrierung des MONOCHIOMALOL'S .......ocummmmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssnas 36
Anhang C (informativ) Kriterien fiir die Auswahl eines Fabry-Perot-Interferometers..........cccousurusnnnns 37
LiteratUlNINWEeISe iR 38
Bilder

Bild 1 — Spektrale Kenndaten von Lasern — Darstellung der definierten Parameter.........ccouinininnns 15
Bild 2 — Seitenmode-Unterdriickungsverhaltnis ... 16



		2026-05-11T15:50:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




